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17. 杜瑩美，主持人，批量(lot size)政策對晶圓製造之影響，MOST 104-2221-E-216-005-
MY2，民國 104年 8月至民國 106年 7月。  

18. 杜瑩美，主持人，FAB5 2015年聘請技術顧問進行 Y機台生產參數模擬專案，104-
B03-001，台灣積體電路公司產學合作計畫，民國 104 年 8 月至民國 104年 12
月。  

19. 杜瑩美，主持人，科技部延攬科技人才-博士後研究(批量(lot size)政策對晶圓製造之
影響， 104-2811-E-216-001，民國 104年 8月至民國 105年 7月。 



 

20. 杜瑩美，主持人，晶圓廠中單片多反應室機台之規劃與管控(I)，MOST 106-2221-E-
216-010，民國 106年 8月至民國 107年 7月。  

21. 杜瑩美，主持人，晶圓廠中單片多反應室機台之規劃與管控(Ⅱ)，MOST 107-2221-E-
216-006，民國 107年 8月至民國 108年 7月。  

22. 杜瑩美，主持人，晶圓廠中單片多反應室機台之規劃與管控(III)，MOST 108-2221-E-
216-003，民國 108年 8月至民國 109年 7月。 

23. 杜瑩美，主持人，中小型晶圓廠中高速產出機台之規劃與管控，MOST 109-2221-E-
216-005，民國 109年 8月至民國 110年 7月。 

24. 杜瑩美，主持人，晶圓廠自動化搬運系統暫存區之規劃，MOST 110-2221-E-216-
005，民國 110年 8月至民國 111年 7月。 

 

 

 


